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LAP ANTARIS LASER-TRIANGULATIONS-SENSOREN.

IHRE VORTEILE.

hohe Auflésung (bis zu 2.5 pm)

grofde Messbereiche (bis 4000 mm)

schnelle Messung (bis 4 kHz)

konstante Prézision auf nahezu allen Oberflachen

integrierte Auswerteeinheit

interne Filterfunktionen

2 integrierte Grenzkontakte

flexible Anbindung

BERUHRUNGSFREI, PRAZISE, WIRTSCHAFTLICH.

Die innovativen lasersensoren der Baureihe LAP ANTARIS bewdhren
sich in nahezu allen Industriebereichen durch ihre Prazision und Zuver
lassigkeit. Sie messen berihrungsfrei geometrische Gréfen wie z. B.
Abstand, Dicke, Breite, Hohe und Ebenheit.

Die Gerdte liefern dank einer hochauflésenden CCD-Zeile und eines
digitalen Signalprozessors (DSP) unverfélschte Messwerte, die online

in die Prozessiiberwachung und -sfeuerung einfliefen und so die Quali-
tatssicherung unterstitzen. Die Investition in LAP ANTARIS Sensoren
rentiert sich in der Regel durch die verbesserte Fehlerkontrolle und

Dokumentation schon nach kurzer Zeit.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL EINSETZBAR.

Sensoren der Baureihe LAP ANTARIS liefern auf fast allen Materialien prézise Ergebnisse. Sie passen
sich automatisch wechselnden Farben und Oberfléachen an.

Typische Aufgaben sind u.a. die Vermessung, Toleranzpriifung, MaBiberwachung, Sorfierung, Lage-
erkennung und Positionserfassung sowie die Unterstitzung von Regelprozessen.

Durch den hohen Messabstand sind LAP ANTARIS Sensoren sehr gut fir die Messung auf heifden oder

glihenden Materialien geeignet.




LOSUNGEN FUR IHR UNTERNEHMEN.

DAS FUNKTIONSPRINZIP.
Die Baureihe LAP ANTARIS arbeitet nach dem Triangulationsverfahren. Ein

ausgesendeter Laserstrahl wird an der Oberfléche des Messobjektes reflektiert

Laser-Triangulation

und Uber eine Optik und einen Umlenkspiegel auf eine CCD-Zeile projiziert.
Abhéngig von der Entffernung des Messobjektes vercindert sich der Reflektions-
winkel und damit die Position des Lichtpunkfes auf der CCD-Zeile. Hieraus

ermittelt der Signalprozessor in Echizeit den Abstand zwischen Sensor und

Messobijekt. e e

LOSUNGEN FUR MESSAUFGABEN.

LAP ANTARIS Sensoren messen Abstand, Dicke,
Breite, Hohe, Geradheit, Ebenheit, Profile und vieles

mehr. Die Konfiguration der Messeinrichtung richtet

Mehrspurige Differenz- Breite, Hohe, Sortierung,  Caoil: Stirmprofilmessung . .
dickenmessung: Bnder,  Klassifizierung sich nach der Aufgabenstellung, z.B. ob gegen eine
Bahnen, Platten . )
Referenzflache gemessen wird oder ob komplexe
Groben erfasst werden sollen. Es kénnen einer oder
mehrere Sensoren zum Einsatz kommen, welche

stationdr oder — beispielsweise fir Querprofilmessun-

gen — auch verfahrbar montiert werden. Die inte-

Abstandsmessung, Durchhang, Pufferschleife  Dickenmessung gegen Rolle, N
Durchmesser von Coils, Rollenschlagkompensation,  grierten Grenzkontakte |6sen beim Uberschreiten von
Rollen Erfassung MaterialKeilform

einstellbaren Toleranzwerten ein Schaltsignal aus.

Dicke, Doppellage-Erken-  Geradheit Randwelligkeit, Ebenheit
nung, Doppelung, Faltung,
Langsprofil

BEISPIELE FUR ANWENDUNGEN.

m Stangenware (endlos / Stick]: Abstand, Breite, Dicke, Geradheit, Langsprofil, Querprofil
m Bohnenware und Plaften: Abstand, Breite, Dicke, Ebenheit, Langsprofil, Querprofil, Durchhang
m Material auf Trommeln: Durchmesser, Stirmprofil

m weitere Beispiele: lage, Position, Ausrichtung, Auslenkung, Durchbiegung, Rundlauf, Spiel, Schlag




EINFACHE INTEGRATION IN IHRE PROZESSE.

DIGITALE MESSWERTERFASSUNG.
Die Kombination aus DSP und CCD-Zeile erlaubt —

im Gegensafz zu vielen anderen Lasersensoren — die

rein digitale Erfassung und Ubermittlung von Mess-
werfen. Laserleistung und Belichtungszeit werden in
Echizeit geregelt. Vorliegende Werte werden ohne
leitungsfehler oder -rauschen ibertragen. Dieses
Konzept garantiert hdchste Genauigkeit auch bei
grofen Enffernungen zwischen Sensor und Aus-
werteeinheit. Bei langsam laufenden Prozessen redu-
ziert die interne Filterfunktion per Mittelwertbildung
die Datenmenge, ohne dass einzelne Messwerte
verloren gehen. Die mitgelieferte Diagnose- und Para-
metriersoftware erlaubt die manuelle Konfiguration

bei speziellen Anforderungen.
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Durch das digitale Konzept und die vielféligen Schnitt
stellen kénnen Anwendungen vom Einzelsensor bis zur
komplexen Messaufgabe problemlos realisiert werden.

PROBLEMLOSE EINBINDUNG.

LAP ANTARIS Sensoren verfigen iber
folgende Schnittstellen:

RS485 (am Sensor)

m 4 -20 mA (am Sensor)
m RS232 ASCII (Interface)
m Ethernet UDP (Interface)
m Profibus DP (Interface)

KOMFORTABLE DATENVERARBEITUNG.

LAP bietet individuelle Software zur Messwerterfassung, Visualisierung und Dokumentation an.

Je nach Ausfihrung ist diese Software fir Messvorgénge von der Abstandsmessung mit einem

Sensor iber die mehrspurige Messung von Dicke, Profil oder Ebenheit bis hin zur Messung mit

traversierenden Sensoren nutzbar. Auf Wunsch wird die Software mit lhrer

Datenbank verknipft oder mit einer eigenen Datenbank ausgestattet.

LASER

projizieren und
berGhrungsfrei messen




TECHNISCHE DATEN.

BEISPIELE.

Messabstand, Messbereich und Genauigkeit sind variabel und werden nach
Kundenvorgaben optimiert.

LAP ANTARIS S

Messbereich Messabstand
mm mm
350 250
800 500
1250 750

LAP ANTARIS L

Messbereich Messabstand
mm mm
500 800
1000 1000
2000 1200
4000 1400

ALLGEMEINE DATEN.

Lasertyp, VWellenléinge
Laserklasse

Messfrequenz

Schnittstellen

Externe Inferfaces
Versorgungsspannung
Schutzart

Abmessungen (HxBxT, mm)
Gewicht (inkl. Halterung)

Einsatzbedingungen

Auflésung Wiederholprézision (6rilich)  Linearitét
P [0 |
5.8 + 200 £ 215

13.3 + 320 + 370
20.8 + 546 + 965

Auflésung Wiederholprézision (3rilich) Linearitat
[ [P il
8.3 + 160 + 200

16.7 + 400 + 470
I3.3 + 590 + 1340
66.7 + 681 + 1800

Diode, rot, 670 nm

2

bis 4 kHz (parametrierbar)

Analog 4 - 20 mA, digital RS485
RS232 ASCII, Ethernet UDP, Profibus DP
24 VDC, 100 mA

P65

LAP ANTARIS S:124 x 320x 200

LAP ANTARIS S: 9,8 Kg

“Angaben nach DIN 32877:2000-08

LAP ANTARIS L: 124 x 560x 200
LAP ANTARIS L: 13,4 Kg

0-40 °C /35 -85 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

C€

ZUBEHOR UND OPTIONEN.

= Luftspilgehduse zur Reinhaltung und Klimatisierung = kundenspezifische Software = Panel- und Grof3-

displays = Sonderoptiken fir heife und glihende Materialien = Laser mit haherer Leistung = Messrahmen

Dariiber hinaus hat LAP grofe Erfahrung mit vollsténdig kundenspe zifischen

Lésungen fur individuelle Messanwendungen. Fragen Sie uns!

LASER
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LAP Laser LLC.

Vertrieb, Service

LAP GmbH
Laser Applikationen

Firmenzentrale: Produkfion, Vertrieb, Service

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pte Lid

Vertrieb, Service

7669 Wooster Pike
Cincinnati, OH 45227
USA

Tel. +1(513) 271-4529
Fax  +1(513) 271-3821
E-mail info-us@lap-laser.com

Zeppelinstr. 23
21337 Lineburg
Deutschland

Tel. +49(0)4131 9511-95
Fax  +49(0)4131 9511-96
E-mail info@lap-laser.com

Block 750A, #07-02 Suite 8
Technopark at Chai Chee
Singapore 469001

Singapur

Tel. +65 6536 9990

Fax  +65 6533 6697

E-mail info-asia@lap-laser.com

LAP GmbH
Laser Applikationen
Moscow Representative Office

Vertrieb

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pre Ltd
Shanghai Representative Office

Vertrieb, Service

1. Kasatschi Pereulok Nr. 7
119017 Moskau
Russische Féderation

Tel. +7 495 7304043
Fax  +7 495 7304044

E-mail info-russia@lap-laser.com

31/F Haitong Securities Tower
689 Guang Dong Road
Shanghai 200001

China

Tel. +86 (21) 5047-8881
Fax  +86(21) 5047-8887

E-mail info-asia@lap-laser.com

Partner

www.LAP-LASER.com
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